
 

 

2011 年 10 月 12 日[水]～10 月 14 日[金]

東京ビッグサイト[有明・東京国際展示場]

主催＝日本光学測定機工業会、日本精密測定機器工業会

特別協力＝ﾌｼﾞｻﾝｹｲ ﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ

 

 
【特別協力・展示会事務局】フジサンケイ ビジネスアイ[日本工業新聞社]営業・事業本部 

〒100-8125 東京都千代田区大手町1-7-2 TEL: 03-3273-6180 FAX: 03-3241-4999 E-mail:info@mt-expo.jp 

 

http://www.j-oma.jp/ 

光学測定機を製造販売しているメーカー団体です。ものづくりに

必要不可欠な光学・測定・画像機器の健全な進歩発展により産業

界に対し品質の安心・安全に貢献することを目指しています。 

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館 204 

TEL & FAX 03-3435-8083 

 

http://www5.ocn.ne.jp/~jma/ 

精密測定機器業界が結束し、情報の共有、技術の向上を図り、当

該事業の健全な発展を通じて日本経済の繁栄に寄与することを

目的としています。 

〒105-0003 東京都港区西新橋 3-14-2 柾木ビル 3F 

TEL：03-3434-9557 FAX：03-3434-1695 

2010/11/19 
≪報道資料≫ 

国内唯一！“はかる”品質に関わる最新技術が集結！！ 

 

【出展募集開始】 

 

 日本光学測定機工業会と日本精密測定機器工業会は 2011 年 10 月、東京ビッグサイトにて測定をはじめとした

計測全般に関する総合展示会「測定計測展／Measuring Technology Expo 2011」を開催いたします。本展示会は

毎年 6月に開催されていた「光ナノテクフェア」を大幅にリニューアルし、フジサンケイビジネスアイの特別協

力のもとに新たな情報交流の場として生まれ変わります。光学測定・精密測定はもちろん、幅広い計測業界の最

新製品・技術・情報が一堂に集まり、関係者にとって見逃せない 3日間となります。 

 また、同時開催展として「センサエキスポジャパン」、「TEST／総合試験機器展」、「国際セラミックス総合展」

が同会場内で行われます。多数の来場者が集まりますので、関係各社様には是非ご取材いただきたく、お願い申

し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開催概要】 

名  称：測定計測展／Measuring Technology Expo 2011 

（第 46 回全日本光学測定機展／第 15 回国際精密測定展） ※旧：光ナノテクフェア 

会  期：2011 年 10 月 12 日（水）-14 日（金）10：00-17：00 

時  間：10：00～17：00 

会  場：東京ビッグサイト 西ホール 

主  催：日本光学測定機工業会、日本精密測定機器工業会 

特別協力：フジサンケイ ビジネスアイ 

後  援：経済産業省、（社）応用物理学会、（社）日本化学会 （申請予定） 

協  賛：（社）精密工学会、日本光学会 （申請予定） 

入場料 ：1,500 円（招待券持参者および WEB 事前登録者は無料） 

併催企画 ：光計測シンポジウム、実務応用セミナー、技術相談コーナー、新技術発表コーナー 

 



 

 

2011 年 10 月 12 日[水]～10 月 14 日[金]

東京ビッグサイト[有明・東京国際展示場]

主催＝日本光学測定機工業会、日本精密測定機器工業会

特別協力＝ﾌｼﾞｻﾝｹｲ ﾋﾞｼﾞﾈｽｱｲ

 

 
【特別協力・展示会事務局】フジサンケイ ビジネスアイ[日本工業新聞社]営業・事業本部 

〒100-8125 東京都千代田区大手町1-7-2 TEL: 03-3273-6180 FAX: 03-3241-4999 E-mail:info@mt-expo.jp 

【出展対象】 

測定・計測および光学・レーザーに関連する製品・技術・サービス・情報など 

［出展製品例］ 

① 長  さ：寸法・距離（ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージ、投影機、測定顕微鏡、 

段差・厚さ測定機、顕微干渉計、膜厚計、光走査外寸測定機、レーザー干渉測長計、 

電気マイクロメータ、空気マイクロメータ） 

位置・座標（2・2.5・３次元座標測定機、画像測定機） 

平面・立体形状（真円度測定機、平面度・球面度測定機、断面形状測定機） 

表面粗さ測定機 

② 測定基準器：ゲージブロック、ゲージ（ねじゲージ、テーパゲージ、ピンゲージ、隙間ゲージ）、 

精密定盤、精密水準器 

③ 角   度：オートコリメータ、角度測定機 

④ 熱・光・電磁放射：温度計、測光・測色・分光計（照度・放射照度、輝度・放射輝度、 

光束・放射強度、色彩・色温度） 

⑤ 光学特性：屈折率、偏光、干渉 

⑥ その他の物理量：歪・応力・欠陥 

⑦ 観  察：金属顕微鏡、実体顕微鏡、その他の顕微鏡、その他の観察機器 

⑧ 作業用機器：芯出し顕微鏡・望遠鏡、加工用機器 

⑨ 専用機器：歯車測定機、ねじ測定機、偏心検査器、真直度測定機、自動定寸装置、自動選別機 

⑩ 実験機器、支援機器 

⑪ 部品・ユニット：スケールユニット、測長ユニット、変位測定ユニット、ロータリーエンコーダ、 

メカニカルユニット、座標データ処理機器、TV 関連機器、画像関連機器、光源関連機器、

光学ユニット、光学部品 

⑫ その他 

 
【同時期開催展示会】 

下記関連展示会との同時開催により、関連応用分野から多数の来場者が訪れます。 

●センサエキスポジャパン 2011 

［併催］センサネットワーク+位置情報システム EXPO2011 

主  催：フジサンケイビジネスアイ  特別協賛：次世代センサ協議会 

●TEST2011［第 11 回総合試験機器展］ 

主  催：日本試験機工業会 

●国際セラミックス総合展 2011 

主  催：社団法人日本セラミックス協会、財団法人ファインセラミックスセンター、 

社団法人日本ファインセラミックス協会、フジサンケイ ビジネスアイ 

 

【出展料】 

主催者団体の正会員・賛助会員 １小間（3ｍ×3ｍ）＝315,000 円（税込） 

一 般             １小間（3ｍ×3ｍ）＝367,500 円（税込） 

 

詳細はホームページをご覧下さい ⇒ http://www.mt-expo.jp 

 


